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ABSTRAK

Laporan kerja praktek dengan judul “Proses pengolahan wafer stick yang
dikontrol dengan PLC” membahas kegiatan penulis selama menjalankan kerja praktek
di PT. Dua Kelinci, Pati, Jawa Tengah. Pada kerja praktek ini lebih fokus mempelajari
tentang mesin pembuat wafer stick dengan 4 line atau jalur, sehingga dapat menjalankan
4 proses produksi secara bersamaan. Kerja praktek ini dilaksanakan untuk memenuhi
salah satu syarat kelulusan di jurusan Teknik Elektro Universitas Katolik Widya
Mandala Surabaya.

Saat kerja praktek penulis bekerja di bagian divisi Teknik Listrik sebagai
mahasiswa Praktik Kerja Lapangan. Kegiatan yang dilakukan terutama mengamati
proses kerja mesin, maintenance hingga service mesin. Di PT. Dua Kelinci mesin wafer
stick 4 line merk KSM yang telah dimodifikasi dikontrol menggunakan PLC Schneider.
PLC tersebut bertugas untuk mengaktifkan sistem pengapian, mengaktifkan motor servo

DC penggerak mesin cutting serta motor AC untuk gear pump.

Selama kerja praktek penulis belajar mengenai prinsip kerja, cara penggunaan
serta troubleshooting beberapa masalah yang terjadi pada mesin tersebut. Hasil dari
kerja praktek ini penulis mengetahui proses kerja mesin wafer stick dengan 4 line atau
jalur. Berdasarkan pengamatan, di PT. Dua Kelinci mesin wafer stick dioperasikan
terus-menerus selama 24 jam 7 hari seminggu. Kerusakan utama yang sering terjadi

pada mesin ini adalah pada nepel dan gear box yang harus diganti.

Kata kunci: Mesin wafer stick, PLC, Maintenance..
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ABSTRACT

Practical work report entitled "Wafer stick production process that is
controlled by PLC" discuss the activities of author during carrying out practical work in
PT. Dua Kelinci, Pati, Jawa Tengah. In this practical work more focus on learning about
wafer stick production machine with 4 lines, so it can run 4 production processes
simultaneously. This practical work is carried out to fulfill one of the requirements for
graduation in Electrical Engineering Faculty at Widya Mandala Catholic University of
Surabaya.

In practical work the author works under the division of Electrical Engineering
as an internship student. The undertaken activities are to observe the process of the
machine work, to maintenance and to service the machine. In PT. Dua Kelinci 4 lines
wafer stick machine with KSM brand is controlled using Schneider PLC. The PLC is
responsible for activating the ignition system, activating the DC servo motor of the
cutting machine and the AC motor for the gear pump.

During the practical work the author learns about the working principle, how
to use and troubleshooting some problems that occur on the machine. The result of this
practical work is the author knows the working process of wafer stick machine with 4
lines. Based on observations, at PT. Dua Kelinci wafer stick machines are operated
continuously for 24 hours 7 days a week. The main damage that often occurs on this

machine is the nepel and gear box that must be replaced.

Key Words: Machine wafer stick, PLC, Maintenance.

viil



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ...ttt ettt ettt et aeenaaeesnaeanaeaenes i
LEMBAR PENGESAHAN PERUSAHAAN ..ottt ettt ii
LEMBAR PENGESAHAN JURUSAN ....ootiiiiiie ettt iii
PUBLIKASI KARYA ILMIAH.......coiiiiiiii ettt ettt e v
LEMBAR PERNYATAAN ..ottt ettt ettt e e e e e enes v
KATA PENGANTAR ..ottt ettt ettt ettt vi
ABSTRAK ...ttt et et et eabe e vvii
ABSTRACT ..ottt ettt ettt et e ettt e it sttt e e e bee e e nae e aaae s viii
DAFTAR TSI ..ottt ettt ettt ettt sttt e st e eteesnaeenen X
DAFTAR GAMBAR ...ttt ettt et nne e ae e xi
DAFTAR TABEL....oo ottt ettt e s eabeeennea s xii
BAB I PENDAHULUAN ...ttt ettt ettt e e en 11
1.1, Latar BelaKang...........cccviiieeiiiiieiiie ettt ettt e e ear e s e sevvee e eraee e s sanaeaeens 11
1.2. Tujuan Kerja Praktek .........cccoiiiiiiiiie et 11
1.3. Ruang Lingkup Kerja Praktek...........coooviiiniiiiccccccccccceeee e 11
1.4. Metodologi Pelaksanaan .............ccceeeeeeviieeioiereeiiiieeceiieeeesiieee e seree e e snreeeesinee e e 12
1.5. Sistematika PenuliSan............ceovuiiiiiiiiiiiiiiieiee et 12
BAB Il PROFIL PT. DUA KELINCI PATI .....cooiiiiiieeiie et 14
2.1 Sejarah Singkat PT. Dua Kelinci Pati .........ccccceeiieinciirics e 14
2.2. Lokasi PT. Dua KelINCl......cccouiiiiiiiiiiieiiie ittt 16
2.3. Visi dan Misi PT. Dua KeliNCi......ccocoiirieiriinirisieieeseree e s 16
2.4 StrUKtUT OTANISASI....cccuvveieeiiiieeeiiieeeeeteeeeesiteeeestieeessateeeeensaeeessssaesessssseessesnns 17
2.5 Macam-Macam Produk ..........cccocooiiiiiiiiii e 19
BAB III TUGAS UMUM ..ottt ettt sttt e seee et 20
3.1, LInGKUP KOTJa .coouiiiiiiiiiiiee ettt ettt etr e e aae e e e ebaee e s eanee e e 20
3.2 SOfIWare BANTU.........coceeiiiieiiiiiieeeie ettt et e ettt e et e e e e e enreae s 23

3.2.1 Software CADDY BASIC ......cooiiiiieeiieeie ettt 23

3.2.2. Software UNITY PRO XL ...ccooiiiiiiiiieeiie ettt 23

3.2.3. PRAKTEK PEMASANGAN LEVEL SWITCH HEATER......................... 23

3. 24 PANEL MESIN ..ottt st ee e eas 26

3.2.3. HMI(HUMAN MACHINE INTERFACE)........cccccoiiviiiiiiiaiieieseieeeeeeen 23

1X



BAB IV TUGAS KHUSUS ...t 29

4.1, Pendahuluan. .........ccooiiiiiiiie e e e 29
4.2. Bagian-Bagian MESiN..........ccccuiiiiiiiiie et eeieee ettt et e et e e 33
4.2.1 Inverter Schneider ATV 312 ..ot 34
4.2.2. Control LeXium23 .......c.coiiiiiiiieeieeeiieeeiee ettt e 34
4.2.3. Sensor Proximity Autonics Brp200-Ddtn .........ccovvivineiincciceccrecenen 35
.24 GEAT PUIP ..ooooeeeeeeeeeeeeeeiieee e e e e eete e e e e st ee e e e sesssreaeaessasnnnssaaaeeseens 36
4.2.5. Roller dan NOSEl...........c..cocueiviiiiiiiiiiiiieie et 37
4.2.6. PLC SCANGIACT ....cuvieiiiieiiie ettt e 38
4.2.7. LOYANG WASCH STICK ..ottt e 39
BAB V PENUTUP ..ottt ettt ettt e e e e s ens 43
5.1, KESTMPUIAN ....coiiiiiiiieiie ettt e et e et ee e e e e e eeeeeeeennee e eas 43
5.2 USATAIN ettt e e ettt e e e e e bttt te e e e e e abbbeeeeeeaeaaaeaee 43
Daftar PusStaka ........cooi i 44
LAMPIRAN ettt ettt e te et e e st e e e saee e ssbeeesteeesneeeensaeessaeans 45



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Divisi Teknik Listrik ........cccoocociiiiiiiiiiniiiieeiens 18
Gambar 3. 1 Wiring Diagram bagian dari mesin WS 4 line menggunakan software
CADDY BASIC ..t ettt 22
Gambar 3. 2 Unity Pro XL ....coooiiiiiiiiiie ettt ee e ivaeeeeeree e e s sanae e e 23

Gambar 3. 3 Level switch heater, a) spesifikasi, b) Gambar rangkaian ke panel dan

CLEKITOAE ...t e 24
Gambar 3. 4 Rangkaian Level SWItCh .......cc.ccccooiviiiiiciiiiiiie e 25
Gambar 3. 5 Uji Coba Level SWItCh ........ccooiiiiiiiiiiiiiiie e 26
Gambar 3. 6 Hmi Dari MESIN .......ccovuiiiniiiiiiiiitiieeceec et 28
Gambar 4. 1 MeSiN Wafer SHICK .........ooccueveeiiiiee et 31
Gambar 4. 2 Diagram Block Mekanisme Kerja Mesin Wafer stick ..........c.cccceeeeneee... 32
Gambar 4. 3 Inverter Schneider ATV312 ..ot 34
Gambar 4. 4 Control LeXium23........c.cooiiiiiiiiiiiiiiteniieniee et et 35
Gambar 4. 5 Autonics Brp200-Ddin.........cccueeiieiiiiiieiiiie e 36
GamMDAr 4. 6 PTOSES CUITITIZ ....eeeeeeeeeeeeeeie ettt et e et e e et e e e eesnneee s 36
GaAMDAT 4.7 GOAT PUIMP ...ttt e e e e eenneae s 37
Gambar 4. 8 Roller Dan NOSEl .......cccoooiiiiiiiiiiiiiiie e 38
Gambar 4.9 PLC SChN@Ider.......cc..eeiiiiiiiiiiiiinicciice et 39
Gambar 4.10 Loyang Mesin Wafer StCk ..........cccvuvieeeieeeeeiiiiieeeieee e 39
Gambar 4. 11 Peletakan Sheet Pada Loyang Mesin Wafer Stick ............cccccoeveeienennnns 40
Gambar 4. 12 Arah Putar Pada Loyang Mesin Wafer Stick .........cccceeeeveeievcrveeenennnn... 41
Gambar 4. 13 a) Pengapian Loyang, b) Pengapian Loyang.............ccceecveveevrieeennnenennns 42

X1



DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Spesifikasi MESIN ......cccuiieiiiiiieciiiee ettt eeerae e et ree e e eerre e e eseareaeeeenneas 32
Tabel L. 1 Berikut ini terlampirkan Ladder diagram proses pengapian ........................ 41
Tabel L. 2 Macam-Macam Produki............ccoociiiiiiiiiiiniiiiceccececee e 46
Tabel L. 3 Berita Acara Kegiatan Kerja Praktek...........ccccoovviiiiiiiiiiiiiiee, 47

X1l



